
☆★仲間と歩もう！ 教師への道★☆ 

令和 7 年度 

   
 

～教員採用選考検査に向けての対策と指導～ 

主催 新潟大学 教育基盤機構 全学教職センター  

本講座の目的 

◆ 令和 7 年度実施教員採用選考検査に向けて、出願までの準備や手続きをはじめ、筆答検

査や面接検査などの諸検査に向けた対策等について、教育現場の経験豊富な講師陣が具体的

な指導を講じます。 

◆ 教育現場における学習指導や生徒指導の実際やこれから求められる教育の在り方等を理

解するとともに、教育課題の解決のために「何をどうしたらよいか」を考える中で自らの教

育観を構築し、学校教員を目指す意欲を醸成します。 

 

対象者  

学校教員を目指し、令和 7 年度実施の教員採用選考検査受検予定、または今後、教員採用選考

検査の受検を予定している新潟大学全学部・大学院・養護教諭特別別科の学生 

 

 

講 師 全学教職センター 

     客員教授 熊倉 達也  

     特任教授 小川 裕一  小海 信幸 

 

講座会場 新潟大学教育学部 B206 講義室ほか  

※変更となる場合があります。 

 

申し込み 下記にアクセスし，申し込みフォームから申し込んでください。  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1SFwMCFlfIGnjvxQA2lLpfrDK9Yr2LYJRRONEwpfyZgDn8w/viewform?usp=

header 
 
※ 対面講座です。  

※ 一度申し込みをすれば、毎回の申し込みは不要です。 

※ 第 2 回以降、途中から受講することも可能です。その際も、    
このフォームから申し込みを行ってください。 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1SFwMCFlfIGnjvxQA2lLpfrDK9Yr2LYJRRONEwpfyZgDn8w/viewform?usp=header
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1SFwMCFlfIGnjvxQA2lLpfrDK9Yr2LYJRRONEwpfyZgDn8w/viewform?usp=header


 

開催日程・内容・時間  木曜５限【１６時３０分～１8 時００分】 

※ 開催日時、内容を変更する場合があります。   

開 催 日 講 義 内 容 

第１回 
４月１0 日（木） 
会場：教育学部 B206 

オリエンテーション 

・教員採用選考検査の情報と準備 

・教育観の構築 ・出願書類の書き方  

第２回 
４月１7 日（木） 
会場：教育学部 B206 ほか  

教員採用選考検査についての説明・相談会 

・新潟県教育委員会、新潟市教育委員会 等より 

第３回 
４月２4 日（木） 
会場：教育学部 B206 

筆答検査対策 

・教職、一般教養 ・教科専門 ・論作文等 

第４回 
５月 8 日（木） 
会場：教育学部 B206 

面接対策① 

・学習指導について 

第５回 
５月 22 日（木） 
会場：教育学部 B206 

面接対策② 

・生徒指導について 

第６回 
５月 29 日（木） 
会場：教育学部 B206 

面接対策③ 

・人物検査について 

第７回 
７月１0 日（木） 
会場：教育学部 B206 ほか 

実践ニーズ別演習Ⅰ 

A 個人面接 B 集団面接 C 場面指導 

第８回 
７月１7 日（木） 
会場：教育学部 B206 ほか 

実践ニーズ別演習Ⅱ 

A 個人面接 B 集団面接 C 場面指導 

第９回 
７月２4 日（木） 
会場：教育学部 B206 ほか 

実践ニーズ別演習Ⅲ 

A 個人面接 B 集団面接 C 場面指導 

第１０回 
１１月 13 日（木） 
会場：未定 

教壇に立つ心構え 

・新人・ベテラン教師からのメッセージ 

 

 

 

 

 

 
講座に関する問い合わせ先： 

学務部教務課教職支援事務室 教職支援係 

（総合教育研究棟 A 棟１階 教務課④窓口） 

 TEL：025-262-5524,5512 

 MAIL: kyoshoku@adm.niigata-u.ac.jp 

【教職相談・個別指導について】 
 全学教職センターでは、教員を目指す学生向けに予約制の個別指導を行っています。

10 時～17 時の間で、１回の相談は 30 分～１時間です。 

申し込みは、メール（soudan@ge.niigata-u.ac.jp）で受け付けています。詳しく

は学務情報システムの「ダウンロード」から「教職相談について」をご覧ください。 


